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ウェハレベル接合を用いたミリメータ波
のアンテナ by Y. Yoshida et al.

図２の（ｂ）に示す従来構造を、（ａ）に示す構造にす
ることにより、ウェハ間のギャップを精度よくスタック
できる。ウェハレベル接合は、ＢＴレジンにより行わ
れている。

別紙 １５


